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時間：

2008

年

9

月

30

日

(

二

)8:30~16:40

地點：工業技術研究院

51

館

B2F B203-1

電腦教室

(

新竹縣竹東鎮中興路

4

段

195

號

51

館

B203-1)

■

■

議程

議程

日期     時    間      講              題  講    師   08 :3 0~ 09:0 0  報到   0 9: 0 0~ 10 : 3 0  像差分析與像質評價 ( 一 )   10:30~10 : 40  休息 (Tea Break)   1 0 : 40 ~1 2 : 10  像差分析與像質評價 ( 二 )   12:10~13:3 0  午餐   13:30~15:0 0  系統優化與校正 ( 一 )   15:00~15:1 0  休息 ( Tea Break )   97   年   9   月   30   日   ( 二 )  15:1 0~16: 40  系統優化與校正 ( 二 )  林世穆   副教授 /   國立台北科技大學     光電工程研究所         

■

■

簡介

簡介

●像差分析與像質評價

「像質評價」貫穿在一項光學產品從「光學設計」到「產品製造」的整個過程。在不同階段有

不同的成像評量方法，目前「光學設計」階段常採用的像質評價方法有：像差扇形圖、波面像差

圖、點陣圖、光學傳遞函數、瑞利判斷等，「加工組裝」完成後在產品品管階段，評價實際光學

系統成像品質的方法有：分辨率檢驗、星點檢驗和光學傳遞函數測量等，其中「光學傳遞函數」

更是目前光學系統的規格要項。

●系統優化與像差校正

「系統優化的策略」與「像差校正」的關聯是本節介紹的重點，系統有什麼樣的像差

(

病徵

) 

，

該投入什麼像差校正的手段

(

藥理

) 

，這種光學系統的像差診斷與醫療過程是光學工程師必須具備

的光學技術，我們將列表詳細介紹「優化的策略」與「像差校正」的關聯。

■

報名表

報名表

：

：

公司名稱    聯絡地址           電話    聯   絡   人   傳真   E - mail    姓    名  身分證字號  工作部門 / 職稱  聯絡電話  E - mail               ◎為利於回傳上課通知及資料建立作業，請務必以正楷填寫，謝謝您的配合  

■

■

參加辦法

參加辦法

1. 

本課程費用全免，限額

24

名，每家廠商限

2

名學員參加，以報名順序優先錄取，額滿為止。

2.

報名方式：請於

9

月

26(

五

)

前線上報名，

報名網址：

http://college.itri.org.tw/SeminarView1.aspx?no=51080006&msgno=303287

3.

報名窗口：茅芊芊

TEL

：

(03)5913526 E-mail

：

octdcc@itri.org.tw

聯絡地址：新竹縣竹東鎮中興路四段

195 

號

51 

館

919

室


